b XV congresso interno . Iniciac&o clentifica .
Ginasio Multidisciplinar da Unicamp .ﬂCNFq #‘%
24 a 25 de setembro de 2008 She Lt I kA

E0389

CONSTRUCAO E CARACTERIZACAO DE UMA FENDA DE ALTA PRECISAO PARA SER
UTILIZADA NA LINHA UVV DE ONDULADOR NO LNLS

Mariana Carolina de Assis (Bolsista IC CNPq) e Prof. Dr. Abner de Siervo (Orientador), Instituto de
Fisica "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP

Em linhas de luz sincrotron, uma parte fundamental da instrumentacdo o6tica sédo fendas
colimadoras que auxiliam no processo de monocromatizacdo da luz. Neste projeto de
instrumentacéo cientifica, visou-se a construgdo e caracterizacdo de uma fenda de alta preciséo
(aberturas micrométricas) para ser utilizada na linha de luz PGM (Planar Grating Monochromator)
associada ao ondulador EPU (Elliptically Polarized Undulator) do LNLS. Esta fenda, cujos
componentes foram projetados e construidos no LNLS, teve sua montagem e caracterizagdo como
parte deste projeto de Iniciacdo Cientifica. Neste trabalho iremos apresentar uma investigacéo dos
meios para a analise do mecanismo de abertura e de ajuste do paralelismo dos labios da fenda
utilizando medidas de difracdo de luz e microscopia 6tica. Os métodos aqui obtidos deverdo ser
aplicados durante a operacéo da fenda na linha de luz, o que permitira verificar a real abertura da
mesma em relacdo ao seu valor nominal, que pode sofrer mudancas devido, por exemplo, a

deformacg@es termo-mecénicas.
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